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Bste invenio se refiere en general a una méguina

para hacer envases en pelicula pléstica a modo de una picl,
en losique se encierra wn arbiculo devogsitado sobre una bhase
rigida, dentro de wno £ina cava u hoja de material termonlis-
tico adherido a la base o substrato y, mis varticularmente,

a wna nueva miquina do envasado en pelicula pléstica vara

Fformoxr conbtinomente los referidos envases. Bl invento se re-—

fiere, ademds, a un muevo método vara hacer envases.en pelicu—
la pldstica, en form#.cpntinua, medionte wa sucesidn de
fases ventajosamente réalizadas vor la citada mdquina.

Egte invenbo se rofiere o la aportacién de wna
méquina de cnvasade en vellcula vlistica , por oposicidn a una
hifquina manual o ciclicamente accionada. Un ejemplo de oste
dltimo tirpo de mdquina ﬁe envasado en pelicula pléstica esié
representado vor el aparaio dé envasado eﬁ pelicuia vlastica
descrito en la patonte U,S.A, W? 3,377.770, do fecha 16 de

abril de 1968, En el fimcionamionio de egta nédquina, es nece-

sario cerger veriddicamente la wiided de »platina con w ar—

ticulo depositado sobre una base rigida, ¥ carmar ol bastidor
& ? G

de tapizado con pellcula termoplistica. Esbas carpas y cober—

furag periddicas de estaciones varticulares y vartes funciona-

les de la miquina para cada ciclo de funcionamicnto sirven pa-
ra caracterizar la secuencia de operacidén de la mdquina como
intermitente o interrumpida, si bien vucde dizmmvonerse cier%b
equivo de carga ¥y cobertur# aubomdtica que ayudaria a acelerar
el funcionamienito de la miquina pave fines de produccién on
nasa.,

Por otra parie, una néquina de envasado continuo
se halla rcpresentads wor el avarato descrito en la motente

U.S.A. 3,071,905, de fecha 8 de enoro de 1963, a nombre de
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ugh B, Horse y patente U,S.4. 3,204.384, de Techa T de
sevticmbre de 1965, a nombre do Donald E. Dallas, Jr, La de-

nominada méguina deo envagado conbtinue renresenta wna tonta-
tiva para eliminar la necesidad de carga y cobertura periéddi-
cas de la mdquina de envasado en pelicula plistica descrita

anteriormente. Yl presente invento se rofiere o la aportaclén

~de una méquina de envasado en pelicula pldstica continuo, ge-

neralmente representada por las vatenbes referidas de llorse
¥y Dallas.

Se cree que las miguinas de envasar en continuo,
en pelicula pléstica, de dichas vatentes de Morse y Dallas,
no han esbado disvonibles en el mercado ni han lozrado una
ﬁce@tacidn comercial, Tales miquinag anteriores han sido in-
canaces de formar envases en pelicula pl&stica, wibotear y,
cortar los paguetes y eyectarlos de la niquina en una onOLA~
cién de fabricacidn continua. Estos mdquinas anteriores nolhan
sido cavaces de manivular wa variedad suficientemente amplia
de planchas de base o material de substrato sin mayor modifi~
cacién y en un tienvo reducido, Estas mdquinas anteriores
{tropezaron con dificulitades vrohibitivas para lograr la debida
alimentacién y alinecacidén de lo hoja o velicula termopldstica
¥ el material de plancha de basc que es preciso hacer coinci-~
dir oentre si convenientenente vara el funcionamiento continuo
ayropiado de la mdquina. Adends, tales ndquinas anteriores
no nodlan confeccionar una variedad suficiente de tanafios y
configuraciones do envases y no podian acomodar las diferentes
peliculas termonlésticas y materiales de substrato disvonibles
en la actualidad, Dado que miquinas como la descrita por ilorse
cnnleab.n una aspiracién de vacifo a través del material trunu—

portador, era preeciso ocuparse criticanmente de la naturaless
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¥ vorosidad del material fransportador con el fin de lograr
wa apropiada aspiracidén de vacfo, Asimismo, estaban severs—
nente linitados el tivo y variedad de subsirato.

Otro vroblema mds con ol que irovezaban las né~

quinas anteriores era su tamafio excesivamente grande que vre—

cisaba la ocupacién de costoso esvacio de vlanba y local de

fabricacién con el elevado coste resulbanite por wnided de na—

quete, en razén deo las limitaciones en cuanto a velocidad y
flexibilidad de funcionamiento de dichas ndquinag anteriores.

lientras que los razonamientos anteriores se hen
reforido a los vrincivales desvenﬁajas,_eliﬁinadas por eshe
invento, de las anteriores méquinas de envasado continuo en
velicula pldstica, se prevé que la miquina de envasado conbimio
en pelicula pldstica que incormora el invenbo rssuelve muchos
otros problemas inherontes a la industria.actual, segtn se osim
plica con mayor detzlle mfs adclante.

De acucrdo con el invento, se aporta un avarato de
formacién de vaclo susceptible de ser utilizado en wna mizuina
de envasado en policula plistica que produce naguetes 'en ésta
en wa sucesitn continua de operacién, transvortando naterial
de substrato que lleva artlculos incorvorados y umne nslicula
de vléstico que Qa sido caldeada a su temperatura de formacidn,
al aparato de fofmacién,para lominar la policula sobre el subs-
tzato que sustenta log arﬁiculoé, a fin de former los paquetés
en pelicula vléstica; caracterizdndose dicho.avarato vor el
hecho de que posce wm locho de vacio plano que cs movible i
nealnente a lo largo de un plano horizontal que puede hallerse
en linea a nivel del transportador para dicho material de subs—
trabto y separado del miséo, constbrulido y disvuesto dicho lecho

de vacfo para descargar los paquetes terminados despuds de que
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el substrato eg movido linealmente por dicho lecho de vabib
en la misme direccidn de movinmiento que el transvortador del
material de substratbo,

Scgin el invento, se uroporciona también una mé-~
quina de envasado vara producir paguetes en pelfcula plédstica
en una sucesidn overabiva continua, que comprende: wn trans—
portador linealmente movible para transportar material de
substrato para paqueles portador de articulos incorporados,en
direccidén a wn avarato de fornccidn de vaclo, disponiendo di-
cho transportador de un exbreno de entrade; un mecanismo vara
transporter wna pelicula termopldstica vor encima del trans-
portador y en dngulo agudo con respecto al plano del mismos
u dispoéitivo calentador sustentado por encima del necanismo
de transporte de lo peiicula para elevar la temveratura de
éata cuando abraviesa por debajo del referido dispositivo ca-
lentador a su temporatura de fornacin de vacio; wn aparabg
para alimentar una banda continua de la welicula al necanismo
de transporte corresvondiente; caracterizéndose dicha mdguina
vor el hecho de que el aparato de fornmacién de vaclo se halla
en linea con dicho transportador y separado del extremo de sa-—
lida respectivo, teniendo dicho avarato de formacidn de va-
clo un lecho corrcsmondiente suscevtible de moverse en linea
sonsiblenentc enrasado con el nivel de dicho frangportador
¥y novible en la misma direccidén que éste; teniendo el mecanis—
mo de transporte de pelicula un oxtremo de alimentacidn y
un extremo de descarga correspondientes, holléndose el extbreno
de descarga respectivo més cerca del transportador que dicho
extremo de alimentacién y en estrecha vroxinidad con cl extre—
no de salida del transportador; esbando construide y dispueslo

el transportador para descarsar el material de substroto nora
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- envases al lecho de vacfo, en sincronismo con la descarga de

pelicula caldeads o partir del exbremo de descarga del ncca-
nismo de transporte correspondiente para atraer en forme con-
tinua la pclfcula caldeada vor encima doc los artlicules y adhe-
rirla al material de substrato a medida que éste se desvlaza
linealmente sobre el leccho de vaclo.

Adémés, de acuerdo con el invento, se provorciona
w mébodo pars nroducir continusmente onvases on pelicula vlés-
tica, en el cual se en;igrran articulos dewositados sobre wma
base rigida, en una finarnelicula termoplistica laminada a la
plancha o substrato de base, que comuvrende las fases de: trans-
porbar continuanente material de subsﬁrato vortador de articu~
16s en una direccidn lineal hacia un aparato de formacidén de

vacioy calenbar uma banda conbinua de velicula termonlisti—~

¢a a su temperatura de formacién; cubrir el ariticulo devosita-

do sobre una base rlgida cén 1la pelfcula termonldstica; y
atraer conbinuamente la peiicula caldeada sobrerloé articuloy
y laminarla sobre el substrato; caracterizado por ol hecho

deo sincronizar el movimiento del transporiador del subsbrabo
con el movimiento de un lecho de vacio movible linealmente,
asociado con el avarato de formacién de vacio, cuyo lecho se
halla en lined con dicho tronsportedor de substrato y sevarado
del mismo, de suefte que el transportador y el lecho de vaclo
go mueven en la misma direcccidén y & la misma veloclidad lineal;
transferir el material de substrato con articulos incorpora—

dos sobre el mismo, desde el fransvortador al lecho de vaclo,

de manera continuaj alimentar la banda tormoplistica caldeada,

- para sobreponerla, al 4rea de transferencia del material de

substrato desde el bransportador al lecho de vaclo, y situar

el lecho de vacio en wn estado de aspiracién continua respectiva,
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A fin de que -el presente invento pueda com-
prenderse con claridad, se describe a continuacién en de-
talle con particular referencia a los planos que acomvafian
a ecsta memoria, en los cuales:

la fig. 1 es una vista en verspectiva de la mé~
quins de envasado contimuo en pelicula plastica que incorno-
ra el invento, y que se represcenta en un estado de reposo;

la fig. 2 es una vista en perspectiva fragmenta— .
ria de dicha mdquina éon vartes de la caja correspondiente
retiradag para mostrar detalles de la misma, existiendo asi-
nismo partes de la méguina en despiece para mostrar las pie-
zas funcionales respectivass

la fig, 2a e3 una visba en seccidn fragmehtaria
tomada a través del transportador de banda o substrato con
el fin de mostrar el dispositivo de gula para dicha banda °
substrato;

la fig. 3 es una vista en alzado lateral frag-
mentaria; o nayor egcala, de la méquina, con vartes de la caja
en despiece para mostrar los comvonentos funcionales resvecti-
vos mfs importantes;

la fig. 4 es una vista en seccién fragmentaria
tonada a través de dicha mdquina, a lo largo de la 1inea 4-4
de la fig, 3 ¥y en la direccidn general indicadas

la fig. 5 es una vista en alzado fragmentaria, a
mayor escala, que muestra el disvositivo productor de vacio y
varte del dispositivo de transporie de pelicula del invento,
nodificéndose en este caso la cubierta para uso con veliculas
de menox tamaiio; '

1la fig. 52 es wna vista en seccidn fragmentaria

tomada & lo largo de la linea 5a-ba de la fig, 5 y en la di-~
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reccidn general indicadas

la fig, 6 es wna vista en alzado fragmentaria, que
muestra detalles del dispositivo productor de vacfo de 1a
méquina

la £iz. T es wna vista en planta superior, frag-
mentaria, que muesira el colecotor miltivle del dispositivo
productor de vacio del inventos

la fiz. 8 es una vista en seccién vertical frag-.
nentaria tomade a tra@és del disvositivo vroductor de vacfo
del invento y transversal con respecto a la dircccién normal

de movimiento de las vlatinas;

la fiz. 9 es una vista en seccidn veridical fragmen-
taria tomada a través del dispositivo vroductor de vacio del
invento y varalela con respecto & la direccidén normal .de movi-

niento de las platinas;

la fig. 10 es wna vista en vlanta frogmentaria de

" la vared superior perforada de una platina emvleada en la mé—~

quina del inventos

la fig., 1l es wa vista isométrica fragmentaria que
muestra wna forma nodificada del disvositivo wroductor de vacio
gue incorpora el invento, cavaz de aspirar moyores vaclos o
velocidades nds elevadas de produccién de paquetess

..\
la fig, 12 es wna vista en alzado, fragmentaria,

de dicha forma modificada de dispositive vroductor de vacios

w

la Tig. 13 es wa vista esquemdtica que ilustra la
disposicidn de la olatina giratoria atravesando el colector
miltivle o caja de vacios

la fige 14 es una vista en seceién vertical, frapg-
mentaria tomada a través del dispositivo formador de vacio mo-

dificado y sinilar a2 la vista de la fie. 8:
O 3 y
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la fig. 15 es. una vista en seccidn vertical, frag-

'

mentaria, tomada a través del disvositivo formador de vacio
modificado y similar o la vista de la fig, 9.

Refiriéndonos a los planos, diremos que el ntmero
de referencia 20 designa generalmente la miquina de envasado con—
tinuo on velicula pldstica que incogpora el invento, Dicha mi-
qﬁina posee un bastidor de sovorte princimal 22 formado por el
elemnento estructu;al interconectado éustentado sobre patas 23.'
En wn punto interﬁedio'cntre los extremos opuestos 24 y 25 del

bastidor de soworte, se oncuentra wna caja o alojamiento vertical

26 en 1la cual se halla instalada 1o estacitn formadora de envases

de la méquina. En la oreracidén normal de lo mdquina 20, un are

ticulo o una pluralidad de artficulos depositado(s) sobre una base
rigida serd(n) cargado(s) en dicha mdquina vor el oxtremo 24
para moverse a lo largo de wn transportador 27, de i2quierdé a.
derecha segin se miran las figs, 1 y 2, y trensportado(s) a-

|
través de la caja 26 donde la velicula u hoja termovldstice serd
formada en vaclo ¥y laminada a la plancha o substrato vara pro-—
dueir pagueies en velicula pléstica gue son despuds eyectados
desde la caja vara su ulterior adogtacién, si se desea, Deapuds
se retiran los envages en pelicula bldstica de la mdgquina, por
ol extremo 25. Asi pucs, por conveniencia, el extremo 24 sord
congiderado la cntrada do carga de la miquina y el extremo 25
se considerard el extremo de salida o descarge de la mfquina,
donde sc dispone wna cestbacidn de adapitacidn de loé pagquetes,
Del mismo modo, la caje 26 posec wna aberbtura 28% en el lado 28

orientado hacia el oxbtremo 24 a través de la cual se introducen

los articulos devositados sobre una base rigida y un lado orucg-

ot

o similarmente abierto 29 a partir del cual se descargon log

paguetes en nelicula vldsbica producidos en la caja, EL lado
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abierto 28 serd congiderado el extremo de entrada y
el extremo abierto 29 serd considerado el extremo de
salida de la caja. En el lado frontal de la caja existe
wn par de puertas 30, cada une de.las cuales poses una
ventanilla de inspeccidén 31 en el interior de la cdnmara
de trabajo de la caja.

Por debajo de los puertas 30 se encuonira
una consola de instrument&s eléctricos éompactos 32 que
vogee wn cuadro de mandos 33 en el ocual se hallon colo-
cados conmutadores de control, esferes indicadoras, indi-
cadores reguladores y disvositivos similares vars regular
el funcionamiento automético y continuo de la méquiné 20,
asi como para poner en marcha y detener la misma, Pora fi-
nes de simplicidad y claridad de descriveidn, no se han
ilustrado estas piczas comvonentes del cuadro de mandos.
Lia coneola 32 mantiene los comvonentes del circuito elée~

trico, con vreferencia componenies eldéctricos do estado

- compacto, convenientbemente moniados sobre tableros do cir-

cuitos vara servicio conveniente y-fﬁcil de la mdquina,

Como puede verse en la £ig, 1, un carrete 34 que
sustenta un rollo de pelicula u hoja termonlistica 35 csva-
ciado por encima del transportador 27 se halla montado sobre

A

la caja 26 vara alimenbacidn continua resnectiva 2l interior
de la caja, a través de dicho lado abierto 28, Como puede ver—
se en la fig. 2, la banda de pelicula 35”7 es alimeﬁtada a
través de dicho lado 28 a un mecanismo de transyorie reg-

pectivo designado generalmente con -la referencia 36 para paso

por debajo de un disvositivo calentador designado general-—
mente 38, Bl mecanismo de transporte de nelicula 36 y dis—

vositivo calentador 38 se hallan dispuestos en planos gene—
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ralmente parolelos que estdn inclinados o son diagonales

con respecto al plano horizontal del transvortador 27,
estando suspendido el mecanismo 36 a partir del dispositi-
vo 38 ypor soportes,'tales como el govorte 37 Que ge ve en
la fig. 2.

T&mbién la fig. 2 muestra un vaguete en pelicu-
la vléstica designado con la referencia 39, revresentado en
vroceso de proguccidn,siendo parcialmente portado el paquete
39 por el transvortador 27 y vor el nuevo disvositivo for-
mador de vacio designado generalmente 40, Solamente la
vorcidn de extremo derecho dei paquete posee pellcula
35” lominada sobre la misma. 4 medida que se nroduce el
paquete 39, su borde anterior 41 abandona la estacidn
formadora de vaclo ¥ penctra en la estacién de adapbacidn
¥y corte de paguetes que posec disvositivos de corte 42 y
43 dispuestos para tomar y adividir el paquete 39 en unid;—
des regpectivas individuales o disecontinuas, ¥l disvosi--
tivo de corte de paquetes 42 se halla designado-para di-
vidir el naquete 39 en la direccidén de movimiento del fransnor
tador,mientras que el dispositivo de corte 43 ostd adaptido
vara corbtar el vaguebe trangversalmente a su través o nornal =z
la direceidén lineal de movimiento del paguete 39 2 través ce
la mdquina,de izquierda a derecha,

Bl funcionamiento de la méquina 20 deserito gene~
rolmente es continuo e ininterrumpido., Como pucde verse en la
fig. 2,108 artioulos sobre base rigida,que en el envase 39 es—
tarfan representados por la cana o substrato de base 44 y las
formas blogue 45, se cargarlan sobre ol transportador 27 vor
el extremo de entrada 24,bien nanualmente o por medio de un

cargador automgiico,no representado vor no formar narte del
’

»
a
.
v
LI Y
v
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vresente invento. Bl substrato 44 pusde comvonerse de paneles

individucles discontinuos pvermeables al aire,tales como -de

.

cartén, cartén ondulado, cartén de virutas o pavel cargado

con los bordes encarados bien a tove ¢ en estrecha vroximidad

para moverse em una linea continua o gensiblemente continua o
lo largo del transwvortador. También son fachibles paneles in-

dividuales de hoja o pelicula de pléstico que se perforan

inicialmente para permitir el paso de aire y despuds so ajus-

‘tan herméticamente a través de la superficie opuesta a la la-
minada en pléstico,De cste modo,vuede también usarse cartdn
no noroso, Puede también dosarrollargse el substrabo a partir
de un rollo de plancha ondulada o similar apropiada y alimen-
tado a lo largo del transp&rtador 27 a modo de banda continua.
Los articulos 45 podriaon cargarse sobre los substratos o ban—~
da bien mamual,bign automﬁticamente,seéﬁn naturéleza del ar;
ticulo deseado suscentible de envasarse en velfcula vlastica,
Con la méguina 20 en funcionahienio,,se formarin los pagquebes
39 en la caja 26 automdtica y continﬁamente,descargéndose ToT
el extremo de sallda 29,sin interrumpirse el funcionamiento,
como seria el caso en la obveracidn ciclica de la envasadora
en pellcula pléistica deserita en la vatente USA n? 3,377.770C.
o A_?ontinuacién se dard una descripcidn detallada
de los componéntcs funcionales de la ndguina 20 en una suce-
sién que no se pretonde sea intervretada como concesidn en or-

den de imvortancia a los componentes en cuanbo al funcionaier

t0 general de la mdguine.Bn los casos en que lag diczas seoan

de naturaleza comin y conocida, se asignardn & las nisnas
+términos genéricos con la intencidén de que puedan ser susti-
tuidos por piezas equivalentes bien conocidas para lograr la

misna funcidén gencral respeciiva.
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Refiriéndonos a las figs, 1 y 2, el transportador

27 presenta un sector suverior y un sector inferior provistos de

una pluralidad de bandas horizontaliente orientadas 46 arras-

tradas en torno & un rodillo 47 adyacente al exbtremo de entrada
24 y wn rodillo 48 sustentado en la caja 26 junto al dispositivo
formador de vacio 40. Las bandas individuales 46 sstén separa—
das lateralmente entre las iiostras 49 que se extienden longi-
tudinalmente en el:extqemo superior del bastidor 22, La disposi-
cién anterior puede ser sustituida por un sole traﬁsportador de
banda mds amplio o es factible un diferente medio de transporte,
toda vez que la textura o porosidad o falta respectiva no son
oriticaa para el eficaz funcionamiento de la méguina, E1l rodillo
47 se halla orientado horizontalmente con sus extremos convenien-—
temente fijados en chumaceras (no representadas) sustentadas so-
bre el bastidor 22, EL rodillo 48 se halla‘asimismo orientado
hbrizontalmente ¥ en linea con el rodillo 47. El rodillo 48 1le~
va montada una rueda dentada 50 accilonada desde una cadena sin
fin correspondiente 54 tendida sobre ella.~ La transmisidn nara
el transvortador la provorciona un motor 52 sustentado sobre un
érgano de montaje o vlataforma 53 dispuesto en el interior y en
la parte inferior de la caja 26 por debajo del avarato formador
de vacio 40, como puede verse mejor en la fig, 2, Hediante un
sistema avropiado de reduccidn de engranaje (no representado),el
motor 52 acciona un pitidén P. Se actia sobre la transmisién de ca-
doena 54’ vara accionar el transportado%}a yartir del piiién P,

El motor 52 acciona asimismo una rueda dentada o piiidn
55 que ajusta con la transmisidn de cadeﬁa si; fin 56,la transmi-
sién de cadena 56 forma curva cerrada en torno a una rueda dentada
57 montada soBre el extremo de un eje 58 fijado en chumaceras en

forma corriente entre las riostras superiores 49 en el interior de
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la caja_26. La rotacién del eje 587pone en movimiento las plati-
nas angularmente desplazables 59 del aparatc formador de vaclo,
que ha de describirse aqul posteriormente en detalle.

Como puede verse en las figs. 2 ¥y 3, el eje 58 1lleva

también montédas un par de ruedas dentadas GO por encima de cada

‘una de las cuales se desplaza una iransmisién de cadena sin fin

61.y que se hallan juntamente incorporadas dentro del dispositi-
vo de transporte de pelicula 36. Cada transmisién de cadena 61

se desplaza por encima de ﬁna rueda dentada 62 fija en el basti-
dor 22, una rueda dentada 63 montada sobre el eje 64 qontiguo al
extremo superior delrdispositivo de transporte de pelicula 36, y
una.rueda dentada 65 sobre el eje 66 contiguo al extremo inferior
de dicho dispositive 36, Dichas transmisiones de cadena 61 poseen

cada una una serie de plas o clavijas shusadas intermitentemente

- espaciadas 67 que se extienden hacia fuera a partir de las mismas

para perforar de un lado a otwro la pelicula termopldstica hacia
deniro con respecto a las bordes longitudinales respectivos. Las
transmisiones de cadena 61 se hallan seéaradas una digtancia cal-
culada para permitir gue las puas o clavijas perforen la banda de
pelicula 35’ al tiempo que tiran de ella a partir del rodillo 35

¥ la sustentan en su travesia por debzjo del dispositivo calenta—

A

Refiriéndonos a las figs, 35 5 ¥ 5a, se representa un

par de gulas metilicas extrusionadas idénticas 68 a través de las
cuales se mpevenrlas transmisiones de cadena 61, estando dispuen—
tas dichas guias 68 por debajo del dispositivo calentador 38. ‘Cada
gula 68 es de configuracion alargada, generalmente en forma de c,
¥y de longitud suficiente bara extenderse susfancialmente entre las
ruedas dentadas 63 ¥y 65. Refiriéndonos 2 la fig. 5a, la cémara 69

de la gula presenta un resalte vertical 70 en la base respectiva
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gue ajusta con los eslabones de cadena 71 de la {ransmisioén 61
durante su desplazamiento a través de la guia. La gula posee tam~
bién una escotadura élargada 72 para acomodar las plas 67 asegu—
radas & log eslabones 71. En la fig, 5a, se presenta la banda
de pelicula 35’ introducida en la cimara 69 a través dgl pago lg~
teral 73 entre los brazos situados uno enfrenie del ofro 74 de
la gula 68 y sustentada sobre la pfa 67 que penetra hacia arribz
a través de la misma, Como puede verse en la fig. b, ol extremo‘
inferior 75 de la guia se halla separado a la izauierda de la Tuo-
de dentada 65 una pequefia distancia a fin de proporcionar espacio
pare desprender la pelicula 35’ de las puas 67 antes de que las
transmisionss de cadena 61 se desplacen por debajo del nivel del
‘transportador.

-Befiriéndonos a la fig. 3, la banda de pelicula 35’ es
estirada a partir del rollo 35 por debajo de rodillos de guia 76
nmontados sobre los pilares o postes 77 de la caja 26 en el extremo

de entrada correspondiente, hacia arriba por encima de un par de

.rodilloa de guia 78 y abriéndose camino por debajo de una guia

de pelicula T9, en la entrada a las gulas 68, La guia de pelicula
79 sirve convenientemente para alincar la banda de pelicula 35°
con las gufas 68 y las pdias 67 de suerte que la pellcula no se do-
ble o densenrolle a partir del carrete constituyendo un atoramien—
to en las gulas y por ende una coincidencia impropia con la banda
o subsiratos en el traslado sobre el transportador 27 al aparato

formador de vacio 40,

Bl dispositivo caléntador 38 se halla sustentado en la
caja 26 en una posicién inclinada de aproximadamente 30o ror enci-
ma de y en posicién paralela con respecto a las gulas 68, Bl disg-
rositivo 38 incluye una cublerta motélica reflexiva 80 de configu~

racién en forma de caja orientada hacia abajo. Montados extendién—

-
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dose a través dél.extremo abierto de la cubierta y a todo lo iar—
g0 de la misma se encuentran tubog eléctricos de caldeo paralelos
(no representadas) de tipo calor radiante familiar, Loé postes o
soportes rigidos 82 y 83 van asegurados en extremos opuestos de
la cubierta 80 y representan una forma de estructuras de ajuste
en posicién del dispositivo calentador aun cuando son factibles
otras estricturas de ajuste para desempefiar esta funcién, El dis-
positivo calentador es movible haciz arriba y hacia abajo con re-

lacién a lag gulas de la pelicula, La seccién 84 va unida en for—

ma articulada al extremo anterior de la cublerta 80 segin se indi-

ca en 85,,extendiéndose la seccidén 84 por oncima del aparato for—
madorrde vacio 40, Puede—hacerée girar a partir de sﬁ pogicién su~
perpuesta sobre ol lecho de vapio para proporcionar una cubierta
n&s reducida. Esta seceion 84 es-especialmente idénea para ser ubi-

lizada con pelicula de mayor calibre o para pelicula de unz supe-

- rior temperatura de fusién facilitendo por ende wna extensién de

caldeo de mayor longitud bajo la cual debe atravesar la pelicula.
Yo obstante, para peliculas de menor calibre o inferiores.tempera—
turas de fusién, resultaria factible la cubierta mds corta 80 re-
presentada en lasg figs. 2y 3 y aue carece 'de la seccién 84, Por '
tanto se han ilustrade ambos tipos de calentadores.

El dispoditivo calentador 38 funciona eléctricamente
¥y pvor lo tanto puede incluir medios sefializadores sensibles a la
temperatura (no representados) para detectar la iemperatura de la
pelicula 35’ que pasa por debajo del mismo durante el funcionamien—

t0 de la miquina, Asimismo, se dispondrs un conmutador apropiado

~en el cuadro de mando 33 para activar el dispositivo calentador

cuando se pone en movimiento la médquina. La temperatura del dispo-
sitivo calentador durante el funcionamiento de la méquina estd

calculada para producir wna elevacidn gradual de la pelicula 35° a
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un grado de formacién deseado a medida que se desplaza diagonal-
nents desde los extremos superiores de lag guias 68 a los exire-
mos inferiores 75. Del mismo modo, pueden disponerse medios péra
hacer variar la temperatura de funcionamiento del dispositivo ca-
lentador 38 dentro de unos limites de temperatura deseados que
vermitan utilizar diferentes tamatios y clases de pelicula termo-
pléstica usando para tal fin disposiciones de eircuito de control
de temperatura convencionales, El calentador también es del tipo
construldo para enfriarse répidamente después de ser apagado con
el fin de evitar la fusién de la pelicula colocada debajo del mis-
mo., Asimismo el calentador es de un tipo de caldeo a.gran veloci~-
dad, Poxr consiguiente, se ha considerado innecesario ilustrar cual-
quier dispositivo de circuito de conirol de temperatura especifi-

co para tal fin,

Para situar en linea los paneles 44 del substrato o
banda con la pelicula 35" para alimentacién a la estacién de fOr—
macién de vacio 40, se disponen un par de gulas 86 sustentadas so-
bre las riostras 49 a lados opuestos de las bandas transportedoras
46, Las guias 86 se hallan colocadas asinismo en el interior de la
caja 26, como puede verse en las figs. 2, 2a y 5. BEn la fig, 2a,
la guia 86 presenta una formacién alargada, en forma de escalén,
convergente desde un extremo 87 al otro extremo 88, E1 extremo de .
dimensién nmés amplia 87 se halla situado mas Préximo al extremode A
entrada 24 y el extremo de dimensioén mas estrecha 88 se extiende
Justamente hasta el extremo inferior 75 de las guias 68, como pue~-
de verse en la fig. 5., Existe wn espaclador 89 entre la pata ver-
tical 90 y la banda tranéportadora 46, evitando la pata 90 una in—
debida desviécidn lateral del substrato 44 a medida que se muove
a lo 1§rgo de la banda. La distancia entre la pata superior 93 de

la gula 86 y ol substrato 44 disminuirs al desplazarse 6ste desde
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6l extremd anterior 87 al extremo bosterior'SS.
Refiriéndonos a la fig. 5, existe un segundo par de

guias 94 a continuacién de lasg gulas 86 que conducen el paquete

39 en su movimiento a través de la estacién formadora de vacio

40, Cada guia es un elemento metflico conformado similar a la
guia 86 para conducir convenientemente el paquete 39, ﬁi extremo
de entrade 95 de cada gula est& vuelto hacia arriba para propor-
cioﬁar holgura a la pe;icula que es desprendida de las transmi-
siones de cadena de transporte respectivo 61, No obstante, las
gulas 94 son de una altura uniforme de extremo a exlremo respec-
tivo,.extendiéndosenel eiiremo posterior 96 més alld del aparato
foriador de vaclo 40,

Apérato formador de vaclo

El aparato formador de vaclo. 40 se compone'de una plu-
ralidad de platinas idénticas huecas a modo de caja 59 cada unade

las cuales posee una superficie plana perforada superior 100 yuna

superficie inferior 102, Los extremos opuestos de cada platina ze

hallan cerrados por tapas imperforadas 103. Fijados a la superfi-—

cie inferior 102 de¢ cada platina existen un par de soportes gepa~
rados bifurcados 104 para montarrla platina sobre un par de trans-
misiones de cadena sin fin 105 en forma convencional. Las traxemi-
éiones de cadenaz 105ise hallan tendidas en torno a un par de ruedas
dentadas 106 separadas sobre el eje 58, y ruedas dentadas alineadas
106’ fijsmente montadas sobre el eje 107 ajustado en chumaceras

epropladas tal como 108, representada en la fig, 3.7Asi pues, las

'platinas 59 se hallan sustentadas sobre transmisiones de cadena se-

paradas 105 en un lugar situado inmediatamente a contimuacién o a
la derecha del transporiador 27 y en el interior de la caja 26,

Una pluralidad de platinas 59 se hallan montadas en for-
macién de anillo a lo largo de la circunferencia de las transnisio-
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nes de cadena sin fin 105 en ntimero suficiente como para confinar 7
a lo largo de lag extensiones horizontales superior e inferiof 109
¥ 109’ respectivamente de dichas transmisiones en cadena. Como pue~
de verse en la fig, 5,'155 platinas colindantes 59a, 59b, 59¢, 594
¥ 5% sobre la extensién superior 109 poseen juntas sus superficies
perforadas superiores 100 enrasades proporcionando una plataforma
o superficie de mesa'IOOa al mismo nivel ¢ ras del transportador 27.

En nedio de los soportes bifurcados 104, cada platina
poseo una ranura alargada mediana 110 que seo extiende perpendicular
con respecto a las tapas extremas 103, Cada ranura o paso 110 posee
sus bordes laterales longitudinales coincidentes con la superficie
interior de una formacidén de cuello o garganta 112 soldada o de
otro modo asegurada a la pared inferior 102 de la platina, Cada
cuellp 112 posee una superficie de apoyo interna 113 entremed;as
de sus extremos, de suerte que el extremo abierto 114 respectivo
es de mayor tamaiio que la ramura 110. La superficie extrema 115de
cada cuello 112 os argueada y del mismo radio de curvatura que la
circunferencia del colector miltiple 116, representado en las figs.
6 y 8. Se dispone por tanto una boca alargada 114 que comunica con
la cémara interna de la platina. .

El colector miltiple 116 o caja de vacio es un elemen—
to cilindrico acoplado funcionalmente a una bomba de escape 118
para extraer vaclo a través del colector miltiple 116. El colector

miltiple 116 y -la bomba 118 estdn sustentados sobre una plataforma

120 bajo impulso elédstico orientado hacia arriba y representado

por los pernog 122 que se egtienden a través de la plataforma 120
¥ son poriadores de muelles helicoidales 1é4 en los cuerpos respec-
tivos que ajustan contra el colector mdltiple y la bomba, respecti-
vamente, ‘

Refiriéndonos & las figs, 6 y 8, se observars que las
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formaciones de cuello 112 asobre todas las platinas 59 se hallan

en linea con el colector miltiple 116 de suerte que a medida que
las platinas 59 se mueven en une direccién horariz indicada por

las flechas 125 sobre las ruedas dentadas 106, 106’ a lo large

“de la extensién superior 109, las superficies extremas arqueadas

115 ajustan al ras y se extienden sobre la circunferencia curvada
superior 126 del colector miltiple. Bl colector miltiple 116 po-
see una raﬁura 128 en dicha porcién superficial de circunferen~
cia 126 que coincide con la boca 114 en la formacién de cuello
112 de cada platina, y, por ende, en comunicacién con la ranura
110 de la platina. Segin se ilustrs en la fig, 5, las platinas
59a a la 59e se extienden a horcajadas del colector mﬁltiple 116

¥ cada platina tendrd su ranura 110 en comunicacién con la ranura

128 del colector'mﬁltiple. Asi, agotindose continuamente el siste~

ma de vaclo, a través del colector miltiple 116, la totalidad de
las platinas 592 a la 5%¢ sc irdn agotando a través de sus bocas

114 y sus superficies superiores perfbradas 100. Dado que las su~

perficies perforadas superiores 100 de estas platinas colindantes

que se mueven a lo largo de la extensién superior 109 coincidenen

100a, se forma por ende un lecho de vacio plano para la miquina

- 20, Obviamente, cuando la platina 59f abandona la extensién supe-

rior 109 en el movimiento horario de las platinas 59,Vla plating
59g se moverd a horcajadas del colector miltiple. Como puede ver-
se en la fig, 5, la platina 59g se halla préxima en linea para mo-—
verse a horcajadas del colector miltiple, Asi, se dispone constan~
temente un lecho de vacio ylano ¥y uniforme en 100a que se mueve
asimismd en la direccion de la flecha 129 do izquierda a derechs,
la misma direccién de movimiento que el transportédor 27. Botable~
mente,. la extensién superior del transportador 27 ¥ el lecho deva-

cio que se mueve linealmente en 100z se hallan entre si al mismo
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nivel o ras, estando el dispositivo formador de vacio 40 en linea
con y a continuacién del transportador 27. Asimismo, en posicién
a horcajadas del colector miltiple 116, cada cuello 112 funciona A
también a modo de cojihete para la platina que se moveré sobre el
colector miltiple estacionario., _ .

Refiriéndonos a la fig, 9, las formaciones de cuello
dependientes 112 de las platinas colindantes se hallan provistasg
de juntas o empaque%édurés, segin se indica en 130, en su paso por

encima del colector mdltiple a fin de prevenir el escape de aire

-entre formaciones contiguas 112 al desplazarse sobre ol colector

miltiple 116 durante la operacidén de escape. Tales juntas o empa-
‘quetaduras pueden unirse a una pared 131 de una formacidn de cuello

sobre una platina para ajusfar contra la pared contigua 132 deuna

~formacién de cuello 112 sobre la platina inmediatamente contigha

en su degplazamiento a través del colector miltiple 116, Asi pues,
cada platina 59 poseerd una empaquetaduras o elemento de cierre‘
hermético 130 sobre una pared de su formacién de cuello 112 para
ajustar con la pared frontal de una formacién 112 en 1a platina

contigua.

Se observars en 1la fig. 6 que la Plataforma 120 susten—
ta la bomba 118 y ol colector miltiple 116 entre las platinas sobre
las extensiones superior e inferior de las transmisiones de cadena
105. El montaje impulsado hacia arriba para el colector miltiple
116 y la bomba 118, segin se describe, asegura que ol colector mil-
tiple 116 sea siempre impulsado en ajuste hermético con la super—
ficie oxtrema arqueada 115 de la formacidn de cuello 112 en la par-
te inferior de cada platina, Ast bues, se efectia un propio y ade-
cuado ajuste hermético entre las Platinas 59 y el colector malti-
rle 116 incluso después de un menor desgaste de las superficies ex—~

tremas 115 o superficie curvada 126 del colector miltiple T16 inclusc
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degpués de un largo uso o menores variaciones de tolerancia de
estos componentes.

En las figs. 11 2 la 15 se ha ilustrado una forma mo-
dificada de aparato productor ds vacio. Cuando se han ugsado pie~
zas respectivas similares o idénticas a las piezas empleadas en
la estructura correspondiente de las figs. 6 a la 10, se han uti-
lizado los mismos caracteres de referencia. En los casos en que
se emplean piezas funcionalmente similares, aungue de consiruc~
cién modificada, se emplean los mismos caracteres de referencia -

con Indice primo.

Bl aperato productor de vacio modificado ha gido de~
signado generalmente 40’. Las platinas 59’ son de formacién a mo~
do ée‘caja, provistas de sopo;tes dependientes 104 de suerte que
cada una puede ajustar con una cadena de transmisidn 105 tendida -
en torno a una rueda dentada 106’ montada sobre un eje 107 y su
compafiera sobre el eje 58 como en la forma de realizacién 40, La
platina 59’ es més larga que el elemento 59, No obztante, cada
platina 59’ dispone de un par de gargantas o conductos 112’ que
comunican con el interior de la platina, estando separados sobre
la denominada superficie inferior 102’ opuesta a la superficie per-
forada superior 100°. Con referencia a las figs. 14 y 15, se obger—
varé que cada formacién de cuello se halla montada con muelle en
la ranura 110°, segin se muestra esquendticamente, y fijada hermé-
ticamente por medio de'un anillo en forme de 0,150 en la ramura
110" en la cual se halla montado, EL anillo en forma de 0,150 por-
mite el movimiento axial limitado de la formacién 112’ en la ranu—
ra 1107, Bsta disposicién realiza la misma funcién que el montaje
de muelle del colector mGltiple 116 cuando las platinas 59’ atra-

viesan, la platina 1167,

De nuevo en la fig. 15, debe observarse que las platinas



10

15

20

25

30

-23 -

377584

contiguas 59’ no confinan sébre el colector miltiple 116’ sino

que por el contrario se hallan ligeramente separadas seglin se
indica por medio del espacio 152. Se dispone un cierre herméti-
co o empéqpetadura 153 asegurada gobre una platina que ajusta
con la platina contigua a fin de asegurar contra pérdida de va-
clo durante la formacién correspondiente de la peliculé.

Bl mayor cambio en el aparato 40’ reside en el colec-
tor miltiple 116°. Bste comprende una caja grande de configura-’
cién rectangular de tal forma que la superficie superior 126’ es
llana o plana y no arqueada como en el caso del colector miltiple
116. El colector miltiple 116’ posee un par de ranuras alargadas
paralelas 128’, como puede verse en la fig. 11, separadas unadis—

tancia seleccionada que corresponde con la separacién entre las

fornaciones 112’ de una platina, Como quiera que la superficie

126’ es plana, la superficie extrema 115’ de cada formacién de
cuello 112’ es asimismo ﬁlana, como puede verse en lasg figs, i4y
15, de suérte que una superficie 115’ puedes desliz;rse fécilmente
sobre la pared plana con preferencia pulid: y endurecida 126’ en
conunicacidén y coincidencia con una ranura 128°, El montaje de
muclle de logs cuellos o cojinetes 112’ asogura un apropiado con-

tacto cara a cara de las platinas y colector miltiple 1167,

Las formaciones de cuello pendientes 112’ de las pla-
tinas contiguas 59’ estén provistas de Juntas o empaquetaduras,
segin se indica en 130, la empaguetadura 130 puede montarse segin
se describe en relacién con la platina 59,

Refiriéndonos a las figs, 11 y 12, el colector milti-
ple o caja de vacio 116’ es de configuracién rectangular para pro-
porcionar una superficie superior plana 126’ que posee ranuras de
acceso 128’ segin se indica anteriormente., El colector miltiple

116’ se halla susientado entre un par de planchas laterales 160
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gue se pretende sean montadss- sobre los carriles laterales 49
por medio de planchas de enlace 162 de modo que las planchas
laterales se extienden verticalments sobre los carriles latera-
les, Cada plancha lateral posee un:par de aberturas de soporte
164 en las cuales van fijados los ejes 58 y 107 en forma conven—
ciohal. Los ejes 58 y 10T son susceptibles de g@rar libremente
en cojinetes 166 provistos en las orejetas que so extignden ha-
cia fuera en 168 en un exfremo del colector miltiple 116°, Ias
orejetas 168 se disponen como extensiones sobre una tapa exire-
ma 169 para un extremo del colector mﬁitiple 116’, Bl extremo
opuésto del colector miltiple 116’ posec una extensién que se
proyecta horizontalmente 170 de seccién transversal rectangular,
estando asegurada dicha extensién a la superficie interior 172

de la plancha lateral 160 contigua 2 la misma.

La plancha lateral posee una abertura 174 en la cual

va ajustado un condueto 176 que se pretende vaya unido a una fuen-

te de vaclo tal como uns bomba, bien montada en la mdquina o en

el exterior de la misma. 4Asi, el conducto 176 que comunica conla

extensién 170 proporciona una entrada de vaclo al colector milii-
ple 1167, v

Refiriéndonos a la fig, 13, se observars que las pla~

tinas 59° se hallan dispuestas para proporcionar una serie de pla-

tinas que pasan en linea recta sobre la superficie superior 126°

del colector mﬁltiple 116’ que cubre las ramuras 128’, La serie
de platinas que asi basan sobre la superficie superior 126° coope-
ran para proporcionar una superficie plana.l00z’ en la.misma forra
que se indica con respecto al sistema de vacfo 40. Se congidera
imecesario describir con mayor detalle el movimiento en linea rec-

ta resultante de una parte del sistema de platiha giratoria nodi-

ficado sobre el colector miltiple para transportar el substrato en

.
-
.
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la direccién de la flecha 129°, ya que esta operacién es la misma
que la citada anteriormente en relaqién con el sistema 40.

Como podré opservarse, toedas las transmisiones de ca-
dena son acéiona&as a partir del mismo motor 52, Mediante una re-
duccién de engranaje conveniente de construccién convencional es
posible sincronizar la velocidad del transportador 27, las irans-
misiones de cadena 61 para transporte de la pelicule y las plati-~
nas angularmente desplazabies 59 para funcionamiento suave ¥ con~
tinuo de la méquina 20, También es posible ajustar esta velocidad
de funcionamiento en un amplio margen de valores. Una vez se ini-
cia el funcionamiento de la méquina con la pelicula termopléstica
35" y el material de substrato 44 moviéndose a través de la nisma,

se formarén automiticamente log paquetes 39 segin se deseribe a

.continuaciotn,

Funcionamiento en serie de la miguina 20

El ciclo de funcionamiento de la midquina 20 comienza
con la acfivacién del commitador principal (no représentado) dig~
puesto eﬁ el cuadro de mando 33. Puede resultar conveniente pro-
porcionar un indicador visual, tal como una léimpara, que in&ique
que se halla disponible la energia para activar lakméquina ¥ una
esfera de contador de voltaje pafa indicar cuando juede'disponer-
se del voliaje apropiado. Los cuadros de mando pueden también po-
seer un indicador visual, tal como una luz piloto, para mostrar -
que la energia ‘eléctrica se encuentra disponible para alimentar la-
cubierta del calentador 80 y elevar la temperatura respectiva.
Cuando la temperatura de la cubierta del calentador es elevada ai
grado deseado, puede generarse una sefial dé control por medio de
digpositivos apropiados, como por ejemplo un termistor, para acti-
var el motor eléctrico 52. Bste es el tnico motor de la miquina 20
¥ con preferencia es uA notor de velocidad variable., La sefial al

motor también activa o pone en funcionamiento la bomba de vacio 118.

Ny
A
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Substratos ondulados o cartén de caja en forma de

paneles o una banda continua de substrato son alimentados sobre

ol transportador 27 a la entrada o extremo de alimentacién 24
para movimiento a lo largoe del transportador en una direccién
hacia la caja 26. Una porcién anterior de pelicula 35’ es extrai~
da del rollo 35 y arrasirada en torno a los rodillos 76, 78 y en
el rodillo de guia respectivo 79, incidida en las puas 67 de la
transmision de cadena 61. BEn el rodillo de gula de la pelicula
79, las pias estardn orientadas hacia arriba a fin de que la pe-
licula pueda tensarse sobre las pias., De este mnodo, se pone en
movimiento la pelicula en el interior del mecanismo de transpor-
te respectivo desplazdndose hacia abajo por el pland inclinado
pro;isto por las gulas 68 en un novimiento continmuo bajo la cu-

bierta del calentador 80,

Cuando el borde anterior 41 de un pansl de substrato

o de la banda alcanza el extremo delantero 75 de las guias 68 o
las inmediaciones de las ruedas dentades 65, habré disponibleuna
porcién de borde anterior procedente de la pelicula 35’ en linea
sensiblemente perfecta con el substrato o material de banda que
es conducido en las gulas 86 sobre el transportador 27, La peli-
cula 35’ habré sido caldeada a una ‘temperatura de formacién, de
suerte que se halla,preparada para ser extendida autométicamente
sobre el substrato que se desplazard desde el transportador 27
sobre la superficie 100a de las platinas 59 que s mue&en en linea
sobre la extensioén superior de las transmisiones de cadena 105 en
la direccidn de la flecha 129, fig, 3. Cuando se determina que la
pelicula y substrato estdn convenientemente laminados, es decir,
que la pelicula ha sido calentada a la propia temperaturs de for-
macién y que se aplica un vaclo apropiado en el aparato formador

de vaclo 40, se colocan los articulos indicados Ppor los bloques 45
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sobre el material de substrato que se introduce por el extrem§ 24

de la maquina 20, y el empaquetado continuard después automética-
nante. . _
- -Después de>formarse los paquetes 39 en el aparato for-
mador de vacio 40, serdn descargados de la platina en la direccién

hacia adelante do la flecha 129 para pasar a una zona de adapta—

cién de paquetes representada por los dispositivos de corte res-

rectivos 42 y 43. El'dispoéitivo de corte de paquetes 42 compren-
de un mecanismo de incisién lineal que corta los paquetes 39 en
la misma direccién de movimiento que la flecha 129, El dispositi-
vo de corte de paquetes 43 se halla representado generalmente por
una cizalla tipo guillotina accionada por potenciz o mecanismo
cortante que divide el substrato transversalmente con respecto a

la direccién de movimiento 129,

El funcionamiento del dispositivo de corte de paque-
tes 43 puede ser iniciado por el borde anterior 41 de un paque%e
39 que puede interceﬁtar un micro-interruptor o conmutador de fin
-de carrera (no representado) a una fuente de suministro de ener-
gila apropiada para accionar el mecanismo cortante 43 primerc a lo
largo de las trayectorias repregentadas en 140 en direccidén hori-
zontal y a lo largo de las trayectorias representadas en 142 en
direccién vertical para cortar los substratos de paquetes trang-
versalmente. Se prevé que puedan emplearse otros dispositivos de
corte de paquetes con la miquina basica y por tanto se ha conside-—
rado innecesario describir un mecanismo completo de corte de pa-
guetes para fines de comprensién de esto iqvento. El concepto imQ
portante es la disponibilidad de una posicién de esiacién en linea
con el aparafo formador de vacio 40 Yy susceptible de cooperar con
el mismo para aumentar el sistema funcional continuo para empaque—

tado en piel engendrado por la maquina 20,



15

. 20

25

30

- W

Se derivan muchas ventajaé importantes de la dispo-
sici6n de componentes estructurales anteriormente descrita, En
relacién con la unidad de platinas angularmente desplazable que
pasa por encima de una fuente de vaclo en aspiracién continua,
se elimina la necesidad de un mecanismo de alimentacién de subs-
tratos para paquetes normal con respecto a la wnidad de platinas.
Dado que el transportador 27 termina cerca de la estacién de for-
macién de vacfo, se elimina asimismo la necesidad de una banda
especifica perforada o permeable al aire superpuesia sobre un
lecho de vacio y el mecanismo de transmisién respectivo. Se apre-
ciard gue después de la formacién en vacio del paquete, &ste es
descargado directamenfe a la estacién de adapbacién correspondien—
0. Asimismo, puede utilizarse una banda continua de material de
substrato con esta.méqﬁina, pudiendo alimentarse esta banda en
forma continua en razén de la disposicion eﬁ linea del sistemade.
platinas giratorias, el sistema de transporte del substrato y el
mecanlsmo de transporte de la pelicula. Este es un sistema en 1i-
nea que funciona por medio de un motor de velocidad constante
que elimina cualguier criticalidad con rqspecto al tejido de la
banda transportadora utilizade. Asimismo, las platinas de vacio
movibles 59 sirven de mecanismo de transporte para los articulos
cardados descargadog a partir del transportador 27. Las gulas 68,
86 y 94 cooperan para asegurar la coincidencia o alineamiento
apropiados de.la pelicula y éubstrato en todo momento de forma
que la méquina 20 es verdaderamente una miquina de funcionamien-
to automético continuo,.

Se prevén variaciones y ajusﬁés.en la temperatura de
la cubierta del calentador 80 y en cuanfb’a_la cantidad de vaclo
aspirado por el colector miltiple 116, Los circuitos funcionzles

para lograr tales ajustes no han sido ilustrados o descritos en
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detalle ya que pueden variar dentro de limites sustanciales. La

temperatura de la cublerta del calentador puede variarse en ro—
lacién con la velocidad de la banda mévil de material de pelicu-
la termopléstica 35’ mediante controles apropiados dispuestos
en el cuadro 33. Estos no han sido representados.

En resumen, la Patente de Invencién gue se solicita

deberd recaer sobre las siguientes:

[
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REIVINDICACIONES

1.Una méquiné de envasado parz producir envases en pelicula
pldstica en una sucesidn de operacidn continua, transportando un
material de substrato que lleva artioulos sohre el mismo, uns pe-
1fcula de pldstico que ha sido oalentédg a su temperatura de fore
maoidbn, .al apara£o de formeoidn por vacio, para laminar la pelfcue
la sobre el substirato que sustenta los artfculos, con el £in de for
mar los envases; caracterizada por el hecho de que diocho aparato de
vaoio (40) posee un lecho de vacio plano (100a) que es movible li-
nealmente a lo largo de un plano horizontal que puade alinearse
enrasado con y separado del transportador (27 para dicho material
de substrato (44). construido y dispuesto dicho lecho ds vacio (100s)
para descargar los pugquetes terminados (39) despﬁés de ser despla-
zado linealmente el submtrato por'dicho_leoho de vacfo (100a) en

la misma direocion de movimiento que el transportador (27) para el

material de substrato (44).

2. Una miquina de envasade segin la reivindicacién 1, caracteri-
zade por el hecho de gue el aparato para formar §ac£o oomprende una
unidad de platina compuesta por una pluralidad de platimis de vacfo
(59), parte de las cuales (59a=59e) oooperan pare formar el lecho
de vacfo (100a). '

-3. Una mdquina de engasado segun las reivindioacibnes 162, ca-
facterizada por el hecho de que el aparato vara formar vacfo inolu-
ye un sistema de platina giratorio 1ue posee una pluralidad'de'pla-
tinas de vaofo (59a=~598) que cooperan para froporcionar el lecho de
vacfo (100a) durante parfe del ciclo de revolucidn del sistema,

4. Una miquina de envasado segin la reivindicacidn 3, caracte-
rizada por el hacho de que 1# unidad de platina del aparato pura for-
mar vacio comprende un pur de cademss sin fin (105) sobre las ocuales

se hallan montudns las platinus en uns formuoidn o nlo de anillo,
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5. Una maquina de envasado segun oualquiera de las reivindioa—

'

ciones 2 & 4, oaraoterizada por el heoho de que el aparato de formar

. veofo incluye una bomba de escape (118) y un coleotor miltiple (116)

acoplados en arden consecutivo con una pluralidad de platinas de

- vaoio (59a=59e) para proporoionar un leoho.de'vao{o'de aspiracidn
~ oonstante (100a).

6 Uha miquina de envasado segin la roivindioaoion 5, oaraate—
rizada por el heoho de que el lecho de vacfo (100a) del aparato de
formar vaofo comprende uni pluralidad de platinas (59) cada una de
las cuales poses una superfioie perforads superior (100) suscepti-
ble de cooperar oon una superficie sema jante de ﬁna platina oontiguﬁ
para foimar dicho lecho de vacfo (106@), Y una superficie inferior
(102) que posee una formacidn de ouello abierto (112) adaptada pare
sor acoplada ocon el oolector multiple (116) ouando 1a platina de re—

: ferenoia (59) estd formando dicho lecho de vaofo- (100&)

7. Una mdquina de envasado segin la reivindicacidn 6, caracte~

rizada por el hecho de que en el aparato de formar vacfo el coleotar

wiltiple (116) presenta forms oilfndrios y posee una sbertura (128)

~en la superficie oircunferencial superior (126) respectiva, y dichas .

platinas (59) se hallas dispuestas para moverse a horoa jadas en di-
oho coleotor miltiple (116) con la formaoion de ouello (112) acopla
da a ls abertura del oolector miltiple (116) para escape & través
de la superficle superior perforada'(loo) de la platina (59).

8. Una miquina de envasado segin la reivindicacidn 6, caracte~
rizade por el hecho de que en el aparato de formar vacis el ooiec-
tor miltiple (116') posee unz superfioie superior piana (126') pro-
vista de un par de aberturas de acoeso alargadas (128')'3 través de
la misma, estando dispuestas dichas platinas (59') pars moverse a
horea jadas en dicho eoleotor miltiple (116') ocon las formaciones de

ouello (112') aaopladas a las aberturas (128') del ooleotor mﬁlfiple
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(116') para escape a través de la superf:.oie superior perfora.da -
(1001) de 1a platina (59) '

- 9. Una maquina de envasado segun la reivindicacion 8, caraote-
‘rizada por el hecho de que el colestor multiple (116') del aparato

5 de formar vaaio presenta forma rectangular.

10 Uha maquina segun cualquiera de 1a§ raxvindioaoiones 6 a 9, o

\: - oaraoterizada por el heoho de que las formaoiones de ouello (112,

112°) en ol ape.rato para.,formar vaoq.o van a.ooplada.s ex_'x forma elast_i_.
ca ; la pared,inrarior (102,102') de 1as platinas (59, 59'),

,io_ 11, Una miquina de emvasado segﬁn'oualquierd'de las reivindiocg

ciones 5 a 10, oaracterizada por el hecho de que el aclector miltie

- ple (116) del aparato para formar vaofo o8 impelido por muslle

(122, 124) 8 wn ajuste acoplado oon dlohaa platlnas de vaofo (59)

l 12, Uns paquina de envasado segun cualquiera de las re1v1ndiqg

| 14 oiones an%ariores; &araoterizada'por.elVheohorde que el lecho de va-
- ‘ofo (1008) del aparato para formar vaofo es Busceptible de moverse
a wa velooidad sinoronizéda.cOn la vélooiéad de movimiento del trans
. portador,
| 13, Una miquin& de énvasadorsegﬁn oualqulera de las reivindica-
20 _ ciones anteriores, caracterizada por el hecho de que en el aparato para
formar veofo existen guzas (94) & lados opuestos del lecho de vaofo
(;OOa) pars ajustar y guiar el substrato (44) que se mueve mobre el
"mismo, N -
' 14. Una miquina de envaaado'péra produoir envases on pelfcula
25 : plastica, en una suoes:on de operacidn oontlnua, que comprende: }

' un tranSportador movible 1inea1mente para transportar material de
substrato para envases portador de artfioulos en direooion a un apa-
rato de formsoion de vaofo, disponiendo’ dicho transportader de un

- extremo de eﬁh:adh; un meoanismo para transportar una pelfoula .termo-
pldstios por enoime deirfranSportador y en un"énéulo LY. 3T [ J—

oon relacién al pluno corresnondiente; un  dispositivo eewew
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oalentador sustentado ror encima del mecanismo transportador dé
peliocula para elevar la temperatura de la misma al atravesar por
debajo del citado dispositivo calentédor a su tempor;tura de for-~
macién de vaclo; un aparato para alimentar una banda contimua de
la peliocula al'meoahismo de transporte raspeotivo, caraoterizﬁndo—
se dicha mdquina por el hecho do que el aparato de formacién de

rvaoio (40) 8o halla en linea oon dicho transportador y separado -

del extremo de éaliga respectivo (25), teniendo dicho aparato de

- formacién de vaofo (40) un lecho de vacio movible linealmente

(1008) sensiblemente-enrasado con el nivel de dicho transportador
(27) ¥ movible en la mimma direccién de éste; teniendo el mecanis-
mo de transporte de pelicula (36) un extremo de alimentacién ¥y un
extremo de descarga correspondientes, halléndoss el extremo de des-
carga de la pelicula hﬁs préximo al transportador (27) que dicho
extremo de alimentacién y en esirecha proximidad al extremo de sa-
lida (25) del transportador (27); estando construido y dispuesto

el transportador (27) para descargar el material de substrato pa-
ra paquetes (44) al lecho de vacio (100a) en sincronizacisn con 1a

descarga de peliculs calentada (35) a partir del extremo de desesr-

&2 del mecanismo de tranapoftc correspondiente (36); y halléndose
el lecho de vacio (100a) bajo un estado de aspiracién respectiva

jo sobre los articulos (45) y adherirla al material de substrato
(44) a medida que éste se mueve linealmente sobre el lecho de va-
clo (100a). .
15. La méquina de eavmendo.an pilfoula Sidstisa meghn reivin-
dicaoidn 14, ~caracterizada por el hecho de que el lecho formador
de vaofo (100a) es plano y susceptible de moverse en un planc hori-
zontal y dicho lecho de vacio (100a) se halla oonatruido Y dispues—
to para dosoargar los paquetes terninados despues de ser movido 1i-

~ pare llevar en forma oontinua la pelfoula calentada (35) hacia aba- :
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misma diroooién de movimiento que el tmnportador (27) para o1

utorip.l de subsirato, . ,

' 16, 1la llquina do omu.do on pelfcula pldsties
ugﬁu la roivindimi&: 15, oa.ra.otoriza.da ooT ol heoho de que

el aparato de fornacién de vaoio (40) inoluye una unidad de
pll.tina uviblo angularmente q_uo Dosee una plura.lidna de plati-
nas de vaofo (59), parte de 1las cuales (59a-59e) forna.u ol lecho’
de vaolo (100:). ' '

17. La méguina de envasado -en pol:[oull. Pléstioa
ug\h las uivindicwionn 15 6 16, caracterizada Do ¢l heoho de
que el aparato de formaoién de vaofo (40) inoluye wn sistema de
platina giratorio quo roses una plura.lidad de platinaa de vacio
(598=59¢) que cooperan para proporoionar el lecho de vaocfo (100a)
durants parte del oiolo de rovoluoién del sistena,

18, 1a mdquina de envagado en polioule. vléstion
ugﬁn la reivindioscién 17, ca.raoterizada :por el heoho de que ol
aparato de forwaoién de vaolo (40) posee una unidad de platina
que iﬁol&vo un par de oadenas ain fin (105) ox las ouales van
nontadas las platines em wne formacién a modo de.anillo,

19. La méquina de envasado en pelicula pléstica
sogin cualquiers de las roivingiiéaoionea 16-18, caracterisada
vor el heoho de que el aparato de formaclén de vaofo (40) in-
sluye una bomba de esoape (118) ¥ un coleotor mdltiple (116)
aoopladon en orden oonseoutivo oon una pluralidad de platirms |
de vaofo (59a-59e) para proporcionar un lecho de vacfo (100a)

de aspiracién comstante.

20 La maguina de envagado en peliocula vldstica

segin la reivindicacién 19, caracterizada por el hecho de que

sl aparato de formacién de ﬁo!o (40) pomee un lecho de vaofo

e v G e Balert LY e a F i et e
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perforada (100°) de las platinas (59°).

(1002). que oonimd. wa pluralidad de platinas (59), cada wma
de lax suales tiene wma superficie superior perforada (100) ]
sugoeptible de oooporar con wma superfioie semejante de wuna
platine comtigus para formar dicho lecho de vasfo (x00e), ¥
una superficie imferior (102) que poses wna. forla.o:wn de ouello
‘abierto (112) adaptada para ser saoplada oon el colector mfl-
tiple (116) ouando la platina de referencis (59) esté formando
dicko lesko de vasfo (100a).

| 21, s miquiza ds sxvasado e peliouls ldstien
segin la reivindicacida 20, carascterisada por el heeho de que
ol aparato formador de vacio (40) pomes un soleotor mdltiple
de forma oilfndrioa (116) que presenta una abertura (128) ex
1a superfiocie circumferencial superior (126) respestiva, y diobas
vlatinas (59) se hallan dimpuestas para moverse a horoajadai on
dicho coleotor mdltiple (116) com 1a foraasién de cuello (112)
acoplads a la abertura del coleotor ‘wiltiple (116) para escape
a través de 1a superficle superior perforada (100) de las pla~
timas (59). .

22. La miquina de exvasado en pelfeuls oldstios .
segtn ls roi'rindimién 20, caracterizada por ol hecho de quo sl
aparato de foramoidn de vaofo (40) inecluye un colector wdltiple
(126°) que poses una superfioie superior plama (126°) provista
de wn par do sberturas de acceso alargadas (128°) a través de

- la misma, estando dispuesias diohas platinas. (59°) pare moverse a
horoajadas en dioho coleotor mdltiple (116*) con las formeoiomes
~ de ocuello (112°) acopladas & las aberturas (128°) del oolector

wdltiple (116°) para escape a través de la superficie superior

23, La méquina de envasado en pelfeuls pldstiea
segin la reivindiomcion 22, oaraotoi'izm poxr el hacho de que
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ol aparato de formascién ds vaoio (40) oses un colector nﬂtiplo
(116°) que es de forma roota.ngula.r.

24, La ndquina de evasado en pelfouls pldstics
ngdn outh,u:!.ers de las roivindicnoione- 20~23, caracterizada -
por el hecho de que el sparato de formscién de vaofo (40) vosee
forasciones de ousllo (112, 112°) que van eldsticamente asopla~—
das a 1: pared imferior.(102, 102*) de las platinas (59, 59°).

' 25, La miquina de envasado en delioula pldstioa
ugﬁn cualquiera de las rsirindimiono- 19-24, ceracterizada
por el hesho de que ol aparato de formacién de vac:!o (40) posee

C colootor wiltiple (116) que es impelido por muelle (122, 124)

am ajuste acoplado oon dichas platinas de vacio (59)

- 26, la néquina. de omndo on pelioula pléstioa
segén cualquiera de las reivindioaoionu 14-25, caracterizads
vor el hecho de que el aparato de formaoién de vacfo (40) posee
un lecho de vao:‘.o sunceptibla ‘de moverse a unz velooidad sinore--
aisada ocon J_.a., velooidad de movimiento del transportador.

 27. La miquina de envasado en velfoula pléstica
segin cualquiera de las roivindicao.’_moné- 14~26, ocarscherisada
por el hecho de que el aparato de formacién de vaofo (40) posee
guisa (94) a lados opuestos del leoho de vacio (100a) vara ajus-

tar y guiar ol lubntrato (44) que se mueve sobre el mismo,

28, ILa mAquina de envanado en pelicula pléstioa
Segfin cualquiera de las roivindioaoionu 14~27, caracterizada
por el hecho de que el wecanismo de transporte de pelfoula (36)
inoluye un par de elementos de trananiaién sin i"in (61) que po-

seen pdas en Iroyscoida (67) vars -u-tonta.r ¥ mover la pelfoula
(35) inoidida sobre lag nismag,

29. ‘La méquina ds envasado en relloula pléstioa
segin cunlquiera de las relvindionciones 14~27, oarsoterisada
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por el hecho de que el mecanismo de transporte de pelfoula (36)
ineluye gufas rigidaa alargadas (68) sustentadas por debajo del
dispositive calentador (38), temiendo cada guis (68) la peliou~
la (35) y wn elemento de transmisién (-GI)IIOVib].O a través de
la misma durante el perfodo de tiempo en que se olon la ten-
peraturs de 1a pelfoula (35°). ,

-30. La méquina de envasado en pelieuls pléstica
segdn oualquiera de las reivindicsciones 14 a 27, caracterizada
por la provisién de wna estructura de guia (86) a lados opuestos
del transportador (2’() vara guiar el movimlento del material
de substrato (44) en direcciéa al extremo de salida (25) dae1
transportador (27), inoluyendo diocho mecanisso de irmporto de
velfoula (36) un par de gufas (68) vara sustentar bordes lomgi-
tudinales opuestos de la velfoula (35) en su travesfa por debajo

- del dispositivo calentador (38) y guiar 1a pelicula hacia el

extremo de salida (25) en coincidencia conm el material de subs-
trato (44) para movimiento conjunto mobre el looho de vaofo
(100a). , |
3. Ia miquine de envasado en pelfoula pléstioan
segén oualquiera de las reivindicaciones 14 a 30, cancteriza..da..
por el hecho de que el transportador (27), el lecho de vaoio
(100a) y o1 mecanismo de transporte de velfcula (36) poseen w

dispositivo de transmisién (52) para mover el transportador (27),

ol lecho de vaclo (100a) y el mecanismo de ti‘anlporbp de pelicu-
la (36) a velocidades simoromizadas para lograr la produceién

© contimua de peaquetes vor parte de la méquina,

32. La méquina de envasado en pelfoula pléstioa

 segin cualquiera ds las Teivindicaciones 14 a 31, caracterisada

Por ol hecho de que una estacién de recorte de vaquetes (42, 43)

se halla mitunda en linea conm la estaoién de formacién de vacio



(40) para reoibir paquetes terminados (41) a pertir de dicha esta~

‘oién de formacién de vacio (40).

33, Se reivindica por ﬁltimo, oomo objeto éobra el que ha de

reocaer la Patente de Invenoidn que se soliocita 3 UNA EAQUINA DE EN-.

- VASADO PARA PHODUCIR ENVASES BN PELICULA PIASTIGA

Todo conforme queda descrito y reivindioado en 1# p:esen{;e me—
moria desoriptiva, que oonsta detreinta y 6cho péginas,mecanogmf'i_z_a._
dné vy di‘oujors é.d;]untos. : 7 _
' Ea&id, 16 de Marzo de 1,970
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